
 행 사 명 : TEM/FIB 활용분석 세미나

 일 시 : 2018. 01. 23.(화) 13:30 ~ 16:30

 장 소 : 공동기기원 세미나실(81615B호)

 참 가 비 : 무료

 참가 신청 : 성균관대학교 공동기기원 홈페이지

(http://ccrf.skku.edu) 교육지원 → 교육신청

 문 의 : TEM-송지호 선임(031-299-6734)

FIB- 장의경 주임(031-299-6729) 

 일 정 표

시 간 내 용

13:30 ~ 14:00 세미나 등록

14:00 ~ 16:00

TEM specimen preparation for MEMS microheater by FIB

강사 : Ames Laboratory, Ames, IA 50011, USA 

Postdoctoral researcher 김태훈박사

16:00 ~ 16:30 공동기기원 랩투어

http://ccrf.skku.edu/

